
 

 

中国科学院大学 

电子科学与技术一级学科研究生培养方案 

第一部分  一级学科简介 

一、我校电子科学与技术学科历史、现状及学科特色 
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二、本学科的研究对象、理论基础和研究方法 

1.  

Һ ȁ ֟ ȁ ꜚȁ ῒ

Ҍ Ҭ ԑᵬ ȁ ȁ ̆ΐᵣ ȁ

ҍ ȁ ҍ ȁ ᴆ ̕ ҉ ȁ

ȁ ȁᾣ ᾝ ᴆȁᴰ ȁ ȁ ȁ ῗ

ᴆȁ ᴆ ̆ӂ ᾣ ̆ └

Ȃ 

2.  

֜ Ȃ Һ ȁ

ȁ ȁ ȁ ᵣ ȁᾣ ȁḤ ҍ ֜̕

ҍ ȁḤ ȁ ȁ ȁ ȁ

ᾣ Ȃ 



 

 

3.   

Һ Ҋ҈ץ Ȃ 

̂1̃ № ҍ ᴏ Ȃץ ꜚ ȁ № ȁ ᴰ

ҹ ̆ ץ̕ ҹ ̆≠

№ ̆ ₮ ‗ Ȃ 

̂2̃ Ҋ ҍ Ȃ Ҋ̆ ᴏ

҉̆ ‗ ̆≠ ᴆ └ᵬ ̆

ת ץ ⱳ Ȃ 

̂3̃Ҍ Ȃ ̆ ℗῏ ῒז ῏

ꜚ ̆Ҍ Ṣ ȁᾟ ȁ Ȃ 

第二部分  硕士研究生培养方案 
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二、学科专业及研究方向 
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四、课程体系与学分要求 
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五、必修环节及要求 
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六、科研能力与水平及学位论文的基本要求 
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一、培养目标 
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二、学科专业及研究方向 
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三、学习年限及培养方式 
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四、课程体系与学分要求 
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五、博士资格考试的基本要求 
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Ὲ ̆ ѿ Ȃ ԍ

ῤῬ ̆ ң ῒ ⱬ № Ȃ 

2. Ҭ  

Ҭ ⱬȁ ᵬ ץ’ ᵬ ⱬ

῀ ῃ Ȃ 

Ҭ ᵝ ѿ Ҍ ԍ Ȃ Ḡ Ҭ̆

Ὲ ̆ ѿ Ȃ ԍ

ῤῬ ̆ ң ҙ ῒ ⱬ №

Ȃ 

3. ᴪ  

ⱴ ῏ ╠ ῤ ꜚ Ạ ̆

ⱴ ᴪ ȁῈ ꜚȁ ꜚ ᴪ Ȃ 

七、科研能力与水平及学位论文的基本要求 

ῤ ΐ̆ ῀ Ғҙ ̆

Ԋ׆ ῏ ҍ ꜚ ΐ̆ Ԋ׆

ᵬ ⱬ̆ Ғ ҉Ạ₮⇔ Ȃ 



 

 

ᵝ ᶫΐ ҍ ᵝ Ȃ ᵝ

̆ ԍ ̆ Һ

̆ Ӟ ᴆ Ȃ ᵝ ᵬ

Ҋ Ȃ 

ᵝ ╠̆ ᵬҬ ῤ

῏ ℮ ᴪ ҉Ὲ ̆ ľҬ ҍ

Ḥ Ŀ ῏ Ῑ ᵝ̆ Ῑ ᵝ Ȃ 

Ῑ ᵝ ’└ ΐᵣ ↕Ȃ 



 

 

              

ҍ Ғҙ ѿ  

   № 

ѿ  

 50 3 

̂ ҍ Ḥ ̃ 60 4 

₱№  50 3 

ѿ  

ṿ№ ̂ ҍ Ḥ ̃ 40 2.5 

̂ ҍ Ḥ ̃ 60 4 

ᴨ  40 2.5 

 30 1 

Ғҙ  

 60 4 

ҍ  50 3 

ҍ  80 5 

 50 3 

ף  80 5 

ᵣ ᴆ  80 5 

ҍ  50 3 

№ ҍ  60 4 

 50 3 

ᵣ ҍ└  53 3 

ҍ  50 3 

 50 3 

 50 3 

Ḥ ᾣ  60 4 

Ғҙ  

ᵣ ⱴ  50 3 

ᾣ Ἕ ҍ  50 3 

ҍ  50 3 

ҍ  50 3 

ῗ ᴆ ҍ  50 3 

ᾣ  40 2.5 

 60 4 

ҍ FPGA  50 3 

ᴰף ҍ  60 4 

Ғҙ  Ҭ Ғ  30 2 



 

 

   № 

Ғҙ  
MEMS ᴆҍ  20 1 

CMOS Ἕᴰ ῒḤ  20 1 

Ғҙ  

 30 2 

ᾣ  20 1 

ᾣᴟ ҍ  30 2 

 21 1 

ᴆ 30 2 

̔ΐᵣ Ҭ ̆ ῏ ᵣ

Ȃ 

 


